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PROCESSOS FISICOS DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES USANDO
TECNOLOGIA DE VACUO E PLASMA (NANOTECNOLOGIA) NA AREA
MEDICA E EM DIVERSOS RAMOS DA INDUSTRIA.

Carlos Salles Lambert.*
IFGW/UNICAMP

Resumo

Seré apresentado um resumo do que foi feito no Departamento de Fisica Aplicada do
IFGW na area médica (biomateriais/implantes para ortopedia e odontologia), na area de
esterilizacdo a plasma frio, na industria de alimentos (esterilizacdo, bactericidas,
embalagens com propriedades de barreira transparentes e funcionalizacéo de alimentos),
na industria téxtil (tecidos inteligentes), na inddstria automobilistica, na agricultura, na
indUstria metal-mecénica e na conservacao e restauracdo de obras de arte, usando a
tecnologia de Implantacgdo lonica por Imersdo em Plasma (I1IP), modificada e adaptada
para 0s casos citados. A técnica desenvolvida na Fisica originou diversos projetos,
trabalhos cientificos, prémios internacionais, e patentes. Novos materiais foram
desenvolvidos no Instituto de Fisica utilizando a técnica e o equipamento de IlIP, e
foram utilizados e analisados em diversos projetos, dando origem a um pos-doutorado
na FCM, um doutorado na FEM e mais 6 mestrados em universidades estaduais. Além
disso, 1 projeto de pesquisa FAPESP com a FEA, 2 PIPE/FAPESP, 3 PIBIC, 2
Iniciacdo Cientifica/FAPESP, 9 artigos internacionais e 1 nacional, 15 trabalhos em
congressos internacionais e 21 nacionais, 27 palestras em universidades, centros de
pesquisa e industrias.
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